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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Вплив неоднорідностей поверхні на перенос заряду в тонких плівках металів.

2. The Influence of Surface Asperities on Charge Transport in Metallic Thin Films.

Реферат:
1. Предмет: електропровідність, температурний коефіцієнт опору (ТКО), термоелектрорушійна сила,
структура і морфологія поверхні плівок та зміна порогу протікання плівок при наявності сурфактанту на
підкладці. Мета: встановити закономірності змін електричних властивостей тонких плівок Fe, Mn, Pb, Ho та
Dy під впливом поверхневого та зерномежового розсіювання носіїв струму та наявності на поверхні
діелектричної підкладки сурфактантного підшару (Al або Ge) в процесі зміни їхньої товщини. Методи: метод
термічного випаровування матеріалів в умовах надвисокого вакууму при тиску залишкових газів, що не
перевищував 10-7 Па; компенсаційний метод, методи просвічуючої електронної мікроскопії та
електронографії. Результати: вперше отримано розмірні залежності питомого опору та температурний
коефіцієнт опору (ТКО) плівок гольмію та диспрозію, обчислені параметри переносу заряду в плівках та
зроблено оцінку середньої амплітуди акроскопічних неоднорідностей h товщини плівки. Використання:



можуть бути використані в сучасному матеріалознавстві, мікро-, наноелектроніці та інших галузях науки і
техніки для виготовлення тонкоплівкових зразків з наперед заданими фізичними властивостями.

2. Object: conductivity, temperature coefficient of resistance (TCR), thermoelectromotive force, structure and
morphology of films surface and flowing threshold change of films at presence of surfactant on substrate. Purpose:
to set regularities of electric properties changes of Fe, Mn, Pb, Ho and Dy thin films under the influence of
superficial and intergranular dispersion of current currier and presence of surfactant sublayer (Al or Ge) on the
surface of dielectric substrate in the process of their thickness change. Methods: method of thermal evaporation of
materials in the conditions of ultrahigh vacuum at remaining gases pressure that did not exceed 10-7 Pa;
compensative method, methods of transmission electron microscopy and electronography. Results: the dimension
dependence of specific resistance and temperature coefficient of resistance (TCR) of holmium and dysprosium
films are got first, the parameters of charge transfer in films are calculated and estimation of average amplitude of
acroscopic heterogeneities h of film thickness is done; the calculated size h well conforms to the data got by us by
scanning tunnel microscopy (STM). Using: can be used in modern science of materials, micro-, nanoelectronics
and other branches of science and technique for making of thin-film standards with the beforehand set physical
properties.
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